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CBIM微霧発生コンパクトノズル/小噴量形
■微霧発生ノズルBIMシリーズをコンパクトに設計した省スペース

ノズル。
■制御形は全2流体ノズルの中で最も少量噴霧が可能。
■部品点数が少なく、目詰まりに強い。

特長

外形図

寸法

※1 エアー抜き用の穴です。
※2 パイロットエアーはCSN形

アダプターにはありません。
※3 固定用ネジは2ヶ所あります。

質量22.5g

空気消費量
の区分

005
01
02
04

075

外形寸法（mm）
L1

19.2
19.2
19.5
22.8
24.1

L2

8

L3

2.5

L4

13 M5深さ3 M5深さ3 M3×2

H 圧搾空気用 液用
ネジサイズ

固定用
 27.7
 27.7
 28
 31.3
 32.6

写真は制御形アダプターを使用写真はT形アダプターを使用

■部品名称と材質

①
②
③
④

S303
S303
S303
S303

名 称No. 標準材質
ノズルチップ
コア
キャップ
アダプター

■部品名称と材質

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

S303
S303
S303
S303
S303
FKM、PTFE
S303

名 称No. 標準材質
ノズルチップ
コア
キャップ
コネクター
アダプター
パッキン
スプリングキャップ

T形アダプター

質量125g

制御形（CSN形・CSP形）アダプター

■散布：離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、防虫剤、尿
素水。

■冷却：金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラス
チック。

■調湿：紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
■洗浄：精密基板、ガラス管。
注） 洗浄用途はCBIMV、CBIMV.Sタイプのみです。

主用途

CB
IM



重力高さ（＋）
エアー 吸い上げ高さ（－）

エアー

■CBIMV80075S

1 2 3 4 5 6 7 8
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0.2 56
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0.4 92
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■CBIMV8001S

■CBIMV80005S

流量線図

■線図の読み方
①噴霧流量（ℓ/hr）は、ノズル1個のものです。
②各曲線の足元の数字は（－）は吸上高さ、（＋）は重力高さを示します。
（単位：mm）
③◯内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径（μm）を表し
ます。
④流量線図はT形アダプターでの性能を示します。

【スプレーパターン】

【流量分布】

■平均粒子径が30ミクロン以下（※1）の“微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
■液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。
■扇形の全域にわたり均等な流量分布。

※1 レーザードップラー法による測定値。

特長

CBIMV.Sタイプ

微霧発生コンパクトノズル/小噴量形
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重力高さ（＋）
エアー 吸い上げ高さ（－）

エアー
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■CBIMV8001S

■CBIMV80005S

流量線図

■線図の読み方
①噴霧流量（ℓ/hr）は、ノズル1個のものです。
②各曲線の足元の数字は（－）は吸上高さ、（＋）は重力高さを示します。
（単位：mm）
③◯内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径（μm）を表し
ます。
④流量線図はT形アダプターでの性能を示します。

【スプレーパターン】

【流量分布】

■平均粒子径が30ミクロン以下（※1）の“微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
■液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。
■扇形の全域にわたり均等な流量分布。

※1 レーザードップラー法による測定値。

特長

CBIMV.Sタイプ
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仕様

※2 噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、吸上高さ100mmのときのものです。 ※3 噴霧幅は吸上高さ100mm、噴霧距離100mmのときのものです。

噴角の
区 分

※2

80

005

01

02

04

075

0.2

0.2

0.3

0.5

0.7

0.4

0.6

0.6

0.9

1.2

0.3

0.5

0.7

0.9

1.4

0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
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170
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175
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〜
30

空 気
消費量
の区分

空 気
消費量

（Nℓ/min）

噴霧幅
（mm）

※3

噴量（ℓ/hr）

重力高さ（mm） 吸上高さ（mm）
＋300 ＋100 －100 －300 －500

異物通過径（mm）

チップ
噴口

レーザー
ドップラー法

アダプター
液 空気

平均粒子径（μm）
空気圧
（MPa）

20
〜
30

20
〜
30

20
〜
30

20
〜
30

 3.75
 5
 6.25
 7.5
 10
 12.5
 15
 20
 25
 27
 36
 46
 56
 74
 92

 0.4
 0.29
 0.16
 0.74
 0.55
 0.38
 1.4
 1.1
 0.7
 2.8
 2.4
 1.9
 5.5
 4.7
 3.5

 0.38
 0.27
 0.15
 0.68
 0.52
 0.34
 1.3
 1.0
 0.7
 2.5
 2.1
 1.7
 5.1
 4.3
 3.2

 0.36
 0.25
 0.13
 0.65
 0.5
 0.3
 1.2
 1.0
 0.6
 2.3
 2.0
 1.6
 4.7
 4.0
 2.9

 0.34
 0.23
 0.11
 0.61
 0.47
 0.27
 1.2
 0.9
 0.6
 2.2
 1.9
 1.5
 4.3
 3.7
 2.7

 0.32
 0.21
 0.1
 0.57
 0.43
 0.25
 1.1
 0.9
 0.5
 2.0
 1.8
 1.4
 3.9
 3.3
 2.5

噴霧角度※2

噴霧幅（mm）※3

10
0m

m

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

－

－

T形 制御形

【スプレーパターン】

【流量分布】

■平均粒子径が30ミクロン以下（※1）の“微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。
■液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。

※1 レーザードップラー法による測定値。

特長

CBIMK.Sタイプ
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重力高さ（＋）
エアー 吸い上げ高さ（－）

エアー流量線図

■線図の読み方
①噴霧流量（ℓ/hr）は、ノズル1個のものです。
②各曲線の足元の数字は（－）は吸上高さ、（＋）は重力高さを示します。
（単位：mm）
③◯内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径（μm）を表し
ます。
④流量線図はT形アダプターでの性能を示します。



形番は仕様をご覧いただき、下記のようにお伝えください。サクションタイプお引合い要領

形番は仕様をご覧いただき、下記のようにお伝えください。液加圧タイプお引合い要領

＜例＞CBIMV80005SS303＋CSPS303

空気消費量の区分※4
■005
■01
■02
■04
■075

005
噴角の区分
■80
■60

80
シリーズ名
■CBIMV
■CBIMK

CBIMV
アダプターの種類
■T
■CSN
■CSP

CSP S303S303 ＋S

＜例＞CBIMV80005S303＋CSPS303

シリーズ名
■CBIMV
■CBIMK
■CBIMJ

CBIMV
空気消費量の区分※4
■005
■01
■02
■04
■075

005
噴角の区分
■110
■80
■60
■45
■20

80
アダプターの種類
■T
■CSN
■CSP

CSP S303S303 ＋

※4 空気消費量の区分04、075はT形アダプターのみです。
アダプターの使用方法はP.28をご覧ください。

CSN形アダプターはSNB形アダプターと、CSP形アダプターはSPB形アダプターと同じ使用方法です。

※4 空気消費量の区分04、075はT形アダプターのみです。
アダプターの使用方法はP.28をご覧ください。

CSN形アダプターはSNB形アダプターと、CSP形アダプターはSPB形アダプターと同じ使用方法です。

サクションタイプ ノズルチップの材質 アダプターの材質

ノズルチップの材質 アダプターの材質

仕様

※2 噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、吸上高さ100mmのときのものです。 ※3 噴霧幅は吸上高さ100mm、噴霧距離100mmのときのものです。

噴角の
区 分
※2

60
04

075

0.6

0.8

0.9

1.2

0.9

1.4

0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4

27
36
46
56
74
92

2.8
2.4
1.9
5.5
4.7
3.5

120
120
120
120
120
120

空 気
消費量
の区分

空 気
消費量
（Nℓ/min）

噴霧幅
（mm）
※3

噴量（ℓ/hr）
重力高さ（mm） 吸上高さ（mm）
＋300

2.5
2.1
1.7
5.1
4.3
3.2

＋100
2.3
2.0
1.6
4.7
4.0
2.9

－100
2.2
1.9
1.5
4.3
3.7
2.7

－300
2.0
1.8
1.4
3.9
3.3
2.5

－500

異物通過径（mm）

チップ
噴口

レーザー
ドップラー法

アダプター
液 空気

平均粒子径（μm）
空気圧
（MPa）

20
〜
30

20
〜
30

噴霧幅（mm）※3

10
0m
m噴霧角度※2

◯

◯

－

－

T形 制御形

微霧発生コンパクトノズル/小噴量形
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※1 Τアーൈ͖༻の݀です。

εプϦϯάΩϟップ
εプϦϯά:ύッΩϯϐετϯεϦーϒ

ϩッΫφッτ

0Ϧϯά 0Ϧϯά
όッΫアップϦϯά

ϊζϧチップΩϟップ ίア
ϊζϧアダプター

ίωΫター アダプター

Ξμϓλʔͷछྨ

Ξμϓλʔͷߏ଄

ੇ๏औ෇͚ωδαΠζͱ࣭量

ࡐ■ ：࣭4303、',M、PT'&、N#3
ࡐ■ ：࣭4303、',M、PT'&、N#3

��

微霧発生ノズル/アダプター

ΞμϓλʔܗಈλΠϜνϟʔτ■S1B࡞
ύイロッτ（੍ޚ）Τアーでϐετンをಈ͔すタイプです
（0.2MPa以上で供給ͩ͘さ͍）。
微粒Խ༻Τアーは௿圧͔Β࢖༻で͖るͨΊ、ιϑτͳ霧΍
ૈ͍霧を࡞る͜ͱがで͖ます。
ඈࢄがݒ೦さΕる༻్に࠷దです。
P.31の$4P形アダプター、P40の4P形アダプターも
ಉ͡࢖༻ํ法です。

圧搾空気
液 停止 停止停止 噴霧 噴霧

OFF OFFOFF ONON

圧搾空気
パイロットエアー

液
OFF

停止

OFF

停止

OFF

停止

ON

ON

噴霧

ON

噴霧

エアーコンプレッサー
エアーフィルター

バルブ バルブ

液

3方電磁弁

圧力計 圧力計

BIM＊＊＊SPB形アダプター

圧搾空気

パイロットエアー

噴霧用
圧搾空気

2方電磁弁഑
؅
ํ
๏
ྫ

ΞμϓλʔܗಈλΠϜνϟʔτ■S/B࡞
圧搾空気圧力が0.2MPa以上で噴霧を։࢝します。
圧搾空気を0N�0''するͱ噴霧が0N�0''します。
P.31の$4N形アダプター、P40の4N形アダプターも
ಉ͡࢖༻ํ法です。

഑
؅
ํ
๏
ྫ

エアーコンプレッサー
エアーフィルター

バルブ バルブ

液

3方電磁弁 圧力計 圧力計

BIM＊＊＊SNB形アダプター

圧搾空気

噴霧用
圧搾空気

๏ํ༺࢖Ξμϓλʔͷܗޚ੍
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˕ҹͲ͏ ͠はΩϟップのަ͕׵Մೳです。
஫1）�T形アダプターでのରԠ形൪は空気消費量の区分͕
ʮ005
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075ʯʹ ͳΓ·す。

஫2）�$4P形/$4N形アダプターでのରԠ形൪は空気消費量の区分͕
ʮ005
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02ʯʹ ͳΓ·す。

アダプターのछྨΛT形アダプターと$4N形/$4P形アダプターで
มߋすΔ৔߹、チップ、ίアはྲྀ༻Մೳです（Ωϟップは異ͳΓ·す）。

νοϓ׵ޓҰཡද

CBIMγϦʔζ��Ωϟοϓ׵ޓҰཡද
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˕ҹͲ し͏はノズルνップをަ׵する͜ͱによΓ、噴霧֯౓ɾεプレーύターンのมߋがՄ能です。




